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成果摘要： 

研究内容：主要开展的工作有：LIGA技术的掩模制造，同步辐射光源的性能研究，X光深度光刻技术，SU8光刻技术，

电铸技术，浇铸技术，以及微电机，电火花电极，微条气体室探测器，X光波带片等应用方面的工作。解决的问题：解

决了掩模制造中的厚胶结构的制造；解决了深度光刻中的光刻胶龟裂，脱胶的问题；解决了电铸中的应力，平整性的问

题；利用上牺牲层技术，解决了电机制造的关键问题。创新之处：提出了悬空金属微条探测器的制造方案，解决了电荷

堆积的技术难题；提出了上牺牲层工艺技术，在实际的器件制造中得到了很好的应用；提出了用LIGA技术进行电火花微

结构的制造方案，并得到了很好的应用结果；提出了微机械自润滑的创新方案，并得到了很好的应用。 
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